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摘要(译)

公开了一种传感装置，其制造方法以及操作该传感装置的方法。传感装
置包括具有压电（PE）薄膜层的上部收割机，具有形成源区和漏区的第
一金属化层的压力传感器，压阻（PR）薄膜层，其提供允许通过的沟道
区域。在源区和漏区之间的电荷载流子，形成栅电极的第二金属化层和
响应于PE薄膜层上的应变调节电荷载流子通过压电薄膜层的流动，以及
设置在它们之间的绝缘层PR薄膜层和第二金属化层。在其他实施例中，
该装置包括下部收获装置，该下部收获装置包括PE薄膜层，用于从装置
上的机械负载的应力收集电能。
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